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摘要(译)

本发明公开了用于检测活体受试者暴露于遗传毒性剂，测试对基因毒物
的敏感性和确定由暴露于试剂引起的DNA损伤的方法，包括检测从所述
受试者收集的样品中含有FANCD2的病灶的存在。 。浓缩病灶的存在表
明DNA损伤，并且病灶形成的程度与暴露程度相关。诊断试剂含有与可
检测标记相关的人FANCD2结合的配体。用于检测生物样品中DNA损伤
的试剂盒包含此类诊断试剂和信号检测组分。本发明还公开了鉴定调节
含FANCD2的病灶形成能力的试剂的方法。此外，这些试剂是潜在有用
的化学增敏剂或可赋予对由基因毒物引起的损害的保护。
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